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SUM ス キ ャ ン の 検討
Evaluation　of 　tlユe　SUM 　Scan  ges

日本医科大学付属千葉北総病院　中央画像検査 室

○松丸 和弘 ・ 有馬 光
一 ・中野 徹 ・尾畑 円 ・川村 義彦

【目的】当院で は 日立 （yr− w3000 の AD 化に伴ない、頭蓋底部の ア
ー

チ フ ァク ト軽減を目的とした撮影処理法 SUM ス キ

ャ ン （薄層重ね合わせ法）の 臨床応用が可能 となっ た。

そ こ で今回、SUM ス キ ャ ン の有用性を再確認するとともに線量抑制の 可能性を検討した。

【使用機構 　　　　　　　　　　【使用機 器1
　1 自作フ ァ ン トム 　　　　　　　2．σr装置

　　ア ク リル 円筒 （φ15 × 正Oc　m ）　　　 日立社製   一W3000AD 　 V蕊，22A

　　B 型半水石膏 （CaSO4 ・1〆2　H20 ）
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　　　　　　　　　　　　　 Fig．1　 Phantom 　hnages　with　various 　［［hickness

【方法】酢 フ ァ ン トム を ス ライ ス 厚 5  、7mm 、10mm の 通常ス キ ャ ン と

6 （2 × 3 ） mm の SUM ス キ ャ ン に お い て線量 を変化 させ SD が
一
定 となる線

量を求めた。（FHg2）

それ らの 画像データをもとにア
ー

チ フ ァ ク トが強調 され て い る部分とアー
チ フ ァ

ク トが明瞭で ない 部分の ROI を と り、SD 比 よりア v ・一チ フ ァ ク トの指標とした。

ali9．3）
また線量抑制に つ い て は、ア

ー
チフ ァ ク ト下における低吸収体の 検出能の 指標 と

して低吸収体の CT 値 とそ の 周辺 2 ヶ 所 の 平均   値お よび SD か らZ − SCORE

を用 い て 検討 した。

匡結果】同
一 SD 下の各ス ライ ス 厚の 条件 （操作パ ネル 上 ）は、　Fig．2 に示す。な

お こ の 実験もこ の 条件下で行 っ た。

こ れ らの 条件下で の アーチ フ ァ ク トは、通常ス キ ャ ン で は、ス ライス 厚が薄く成

る程アーチ フ ァ ク トが軽減 されて い たが、SUM ス キ ャ ン の 6 （2 × 3）mm は、

5mm ス ラ イ ス 厚よりも更に軽減 された （Fig．3）。

ア
ー

チ フ ァ ク トが強調 され る部位にお い て の低吸収体の総合的な検出能は他 の

ス ライス 厚に比 べ 良好で、また線量を抑制した画像お い て も検出能は比較的保た

れた（Fig．4）。

【考察】今回、頭蓋底部を想定したアーチ フ ァ ク トが強調され るフ ァ ン トム を作

成 し、どの ス ライ ス 厚 で も検出で きる様、パ ー
シ ャ ル ボ リュ

ーム の 関与 しない

12  径蹶 収体の 棚 朧 攤 し、SUM ス キ ャ ン の 有雕 謂 鯱 出航

ま た検出能を損なわず、線量抑制 が 可能で ある こ と が示唆され、今後臨床に お け

る確認 が必要で あると考える。
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